
装置開発 開発経験が⽣かせる！正社員登⽤有

真空装置の開発・設計・製造を⾏なうベンチャー企業真空装置の開発・設計・製造を⾏なうベンチャー企業

募集職種

採⽤企業名採⽤企業名
コアテクノロジー株式会社

求⼈求⼈ID
1499287  

業種業種
電気・電⼦・半導体  

雇⽤形態雇⽤形態
契約  

勤務地勤務地
埼⽟県, ⼊間市

最寄駅最寄駅
⻘梅線、 ⼩作駅

給与給与
500万円 ~ 800万円

ボーナスボーナス
固定給+ボーナス

更新⽇更新⽇
2025年07⽉14⽇ 07:00

応募必要条件

職務経験職務経験
3年以上  

キャリアレベルキャリアレベル
中途経験者レベル  

英語レベル英語レベル
基礎会話レベル  

⽇本語レベル⽇本語レベル
ネイティブ  

最終学歴最終学歴
⼤学卒： 学⼠号  

現在のビザ現在のビザ
⽇本での就労許可が必要です  

募集要項

【募集要項 本ポジションの魅⼒】【募集要項 本ポジションの魅⼒】

最先端技術の研究開発に携わる：最先端技術の研究開発に携わる：これまでの開発経験を⽣かせる。
契約社員から正社員登⽤のチャンス：契約社員から正社員登⽤のチャンス：6ヶ⽉後の正社員登⽤の可能性あり。
成果に応じた報酬制度が充実：成果に応じた報酬制度が充実：業績に基づく賞与や昇給

仕事内容：仕事内容：真空技術・加熱技術を⽤いた成膜装置の開発

・真空蒸着装置の開発
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・ＡＤ装置の研究開発
・シミュレーション業務
・プロセス開発業務

※変更の範囲:変更無し

採⽤背景：採⽤背景：新規プロジェクト⽴上のため

採⽤⼈数：採⽤⼈数：2名

雇⽤形態：雇⽤形態：契約社員
※最初の 6 ヶ⽉は契約社員として有期雇⽤契約、期間終了後正社員登⽤あり。

契約更新の有無
・更新する場合がある
・更新の基準
(1)就業規則に掲げる解雇事由、 退職事由その他それに類する事由に該当しないこと
(2)⼼⾝ともに健康で直近の会社が指定する医師による健康診断の結果、業務遂⾏に問題がないと認められること
(3)本⼈の勤務成績、勤務態度、能⼒が、会社が求める⽔準を満たしていること
・更新上限の有無 無 

想定年収：想定年収：500~800 万円以上(ご相談可)

⽇給⽉給 350,000~550,000 円(固定残業代 40H 分含む)
(内訳:基本給 268,000~421,000 円 +固定残業代(40 時間)82,000~129,000 円)
※固定残業代:残業の有無に関わらず 40 時間分を⽀給
賞与：有(業績・成果で変動 )※最初の 6 か⽉間は無
昇給：有(不定期) ※最初の 6 か⽉間は無

勤務地：勤務地：埼⽟県⼊間市⽊蓮寺 1070-2 *変更の範囲:変更無し

⼿当⼿当/福利厚⽣福利厚⽣

退職⾦：有(勤続 3 年以上)
残業：有(⽉平均 10~20 時間)

スキル・資格

必要な資格・スキル・経験必要な資格・スキル・経験

下記いずれかのご経験
・真空、プラズマ、ＣＶＤ、蒸着等の知⾒や装置開発経験
・⾼周波電磁界解析、プラズマ解析

会社説明
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